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(54) Einrichtung zur Beeinflussung der Strecken zwischen gegenüberliegenden Punkten in einem 
oder mehreren Gesamtkörpern

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Be-
einflussung der Strecken zwischen gegenüberliegenden
Punkten In einem oder mehreren Gesamtkörpern mit we-
nigstens zwei Isolierfenster-Scheiben (1, 9) und dazwi-
schenliegenden Abstandshaltern und Dichtmaterial, so-
wie mindestens einer dauerhaft zugängigen Ausgleichs-
öffnung (2, 6), sowie einer möglichen Abdichtung (7) und
bei Gruppierungen von mehreren Systemen zur Kopp-
lung weitestgehend diffusionsdichte Druckleitungen (3,
8) und mindestens einer Befüllungseinrichtung (5) die
auch unter Ergänzung durch einen Druckregelung (4),

die vorzugsweise den Innendruck mit dem atmosphäri-
schen Aussendruck vergleicht und temporär oder stetig
regeln und überwachen kann, um einerseits die Auswir-
kungen auf die Deflexion der äußeren Oberflächen zu
steuern und andererseits die Funktion von zwischen den
Scheiben eingefügten Systemen, die das Durchlicht oder
die Wärmedurchleitung so zu beeinflussen, dass deren
Funktion sichergestellt wird, als auch die Isolierwirkung
durch Regelung der mindestens in einem Scheibenzwi-
schenraum eingebrachten Edelgase oder eines Vakuum
oder eines Teilvakuums optimiert werden Kann.
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